8轴激光精密抛光平台建设采购需求

一、采购预算

采购预算：人民币7,300,000.00元

二、项目概况

8轴精密激光抛光设备是用于开展复杂曲面元件的表面精密抛光，抛光工艺不仅影响着产品的使用性能而且也影响着产品的档次。随着产品结构设计的复杂化和产品组合形式的多样化，抛光工艺的应用也越来越显著。激光抛光作为一种非接触性原理的抛光技术，成为微结构抛光工艺的重要技术手段，决定了最终形成的零件表面质量。
旋转粘度计，可以准确测量高温状态下熔融玻璃或其他物质在熔融状态下的粘度。本设备采用恒定角速度方法来测定特定温度下的粘度，得到熔融玻璃的粘弹性粘度/温度相关关系曲线。粘度计是用于光学元件的流变成形精密加工方法中流体粘度的测量装置，是本学科方向对流变成形方法的研究基础设备，生物、机械、环化、材料、物理等多个学科可以共享使用、受益面广泛。
三、设备采购清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	是否核心产品
	是否允许采购进口产品

	1 
	8轴激光精密抛光设备
	套
	1
	是
	是

	2 
	旋转粘度计
	套
	1
	否
	是


四、技术参数及要求

	序号
	设备名称
	技术参数及要求

	1 
	8轴激光精密抛光设备
	1.五轴加工机床

（1）数控轴行程: X:500mm； Y:850 mm；Z:500mm；
（2） A（摆动轴）: ± 90°；C（回转轴）: NX360°，X: 30 m/min；Y: 30 m/min；Z: 30 m/min；A: 300°/s；C: 300°/s；

（3）控制系统: Siemens 840 D；

（4）待抛光工件重量：最大100 kg；

（5）机床工作台直径：450mm，最大工件高度：350mm；

2.激光光源

激光器：连续波长300W激光器用于宏观抛光；
3.惰性气体保护室（金属材料用）：

具有优化的充气及防泄漏补充系统，包含氧敏计。

4.抛光用定制光学系统及光路系统（3个数控轴）：
（1）带有加工光学元件和光束开关的专有光学室；

（2）抛光用激光扫描系统应包含下述2种扫描子模块：

1）Scanlab  HurrySCAN 30 高精三轴激光扫描系统；
        快速矢量调谐；抛光速度≥0.7 m/s；
2）varioSCAN FC动态对焦单元扫描模块；

       高速动态聚焦；加速度≥100G；
（3）气动辅助轴上的测量探头（监控温度并在线反馈）；
5.专有CAM-NC软件：特别开发的激光抛光离线编程软件，Processor TP。

	2 
	旋转粘度计
	1.测定的粘度范围为1.5Pa.s-200kPa.s之间；
2.坩埚的大小可变，可测试样品量为20g－1000g；
3.要求粘度测量精度可达±1%，重复性好；

4.设备采用PID程序温控系统，具有过温保护功能；

5.计算机自动记录降温过程中不同温度点的粘度，所生成粘度数据线平滑；

6.最高测试温度可达1600℃。


四、项目完工期

合同签订生效之日起480个日历天内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用。
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